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(51) GO9F 9/302 (2006.01)
GO9F 9/33 (2006.01)
GO9F 13/22(2006.01)
F21V 11/00 (2006.01)
EOTF 9/00(2006.01)

(71) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa;
INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW, Warszawa
(72) LITWIN DARIUSZ; KRYSZCZYNISKI TADEUSZ;
GALAS JACEK; CZYZEWSKI ADAM

(54) Modutowy ukfad optyczny tablicy $wietlnej

(57) Uktad sklada sie z diod LED (1) usytuowanych w osi jednako-
wych soczewek precikowych o przekroju poprzecznym w ksztatcie
wielokata, w szczegolnosci kwadratu, szesciokata lub osmiokata,
tworzacych modutowy ekran tablicy. Kazda soczewka precikowa
ma wypukty cze$¢ paraboidalng (2) o obrysie kotowym uformo-
wang w réwnobocznej podstawie (3) soczewki od strony diody
LED (1), zas powierzchnia czotowa (4) ma ksztatt stozka $cietego
o kacie ostrym, zakoriczonego w czesci wierzchotkowej pfaska po-
wierzchnia kotowa (5).
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Data wprowadzenia zmiany zastrzezer: 2009 11 30

(9 zastrzezen)
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) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa
2) PLUSKA MARIUSZ; CZERWINSKI ANDRZEJ;
RATAJCZAK JACEK; KATCKI JERZY

(54) Sposob redukcji periodycznych zaktécen obrazéw
rejestrowanych w skaningowym mikroskopie
elektronowym

(57)  Przedmiotem wynalazku jest sposob redukcji periodycznych
zaktécen obrazéw rejestrowanych w skaningowym mikroskopie
elektronowym za pomocg powolnego skanowania. W sposobie
tym, najpierw badany preparat skanuje sie w kierunku prostopa-
dtym do kierunku oddziatywania zaktdcen na wigzke elektronowa
i rejestruje sie obraz. Obraz rejestruje sie z taka predkoscia skano-
wania, aby czas rejestracji pojedynczej linii byt dtuzszy niz 40 ms
i stanowit wielokrotnos¢ okresu pierwszej skladowej harmonicznej
zaktécen. Nastepnie na zarejestrowanym obrazie wybiera sie ob-
szar zawierajgcy co najmniej jedna, korzystnie pozioma krawedz
7 co najmniej trzema okresami deformacji i wyznacza sie wektor
przebiegu krawedzi d(m), gdzie d jest wspotrzedng punktu kra-
wedzi dla danej linii m. PéZniej za pomoca synchronicznej analizy
widmowej wyznacza sie charakterystyke amplitudowa i fazowa
widma wektora d(m). Z charakterystyki amplitudowej wyznacza sie
punkty od a,..a., przy czym punkt a, ma najwiekszg wartos¢ dla
wspotrzednej f > 3, a kolejne punkty a,..a, majg wspotrzedne 2f...
.nf. Z charakterystyki fazowej wybiera sie punkty @,..0, 0 wspdt-

rzednych f..nf i z zaleznosci: c(m) = a,sin@nfm + O,) + a,sin(4mfm
+ @) + .. +a sin@nmfm + @, ) gdzie: m, oznacza numer pionowej
linii zaznaczonego obszaru, oblicza sie wektor korekcji. Po czym
wybiera sie obszar obrazu przeznaczony do korekdji, dla ktérego
ekstrapoluje sie ten wektor i zgodnie z nim przesuwa sie kolejne
linie pionowe wybranego obszaru.
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(51) HOTL 31/00(2006.01)
G02B 27/00(2006.01)
G02B 6/00(2006.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA, Krakow
(72) WOJNAR EDWARD; SZYPER MICHAL

(54) Optyczny transmiter energii elektrycznej

(57) Rozwigzanie, zawierajace przetwornik elektrooptyczny zasila-
ny ze zrodta energii elektrycznej i sprzezone z nim tacze optyczne
zawierajace Swiattowdd charakteryzuje sie tym, ze jeden koniec
Swiattowodu (C) jest potgczony za pomoca kleju z objetosciowym
uktadem optycznym (B), ktérego powierzchnia od strony elektrolu-
minescencyjnej powierzchniowej diody mocy (1) ma poétsferyczne
wybranie (5), przy czym dioda mocy (1), ktéra jest osadzona na pta-
skim radiatorze (2) i jest zasilana ze Zrodta mocy elektrycznej (U,l,)
oraz objetosciowy uktad optyczny (B) wraz z poczatkowym odcin-
kiem $wiattowodu (C) umieszczone sg na wspdlnej osi optycznej
w pierwszej dzielonej obudowie (A) w jej osi symetrii. Drugi koniec
Swiattowodu (C) jest doprowadzony bezposrednio do oswietlane-
go obiektu albo w innej wersji wynalazku, potaczony jest z drugim
objetosciowym uktadem optycznym (D) w ksztatcie stozka scie-
tego (10), ktérego dolna podstawa usytuowana jest w poblizu
fotodetektora (3), przy czym uktad optyczny (D) i fotodetektor (3)
umieszczone s3 w drugiej dzielonej obudowie (E). Boczne po-
wierzchnie uktadow optycznych (B i D) oraz $wiattowdd (C) odcin-
kami sa pokryte metalicznym filmem lustrzanym (6).

(12 zastrzezer)
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(51) HOTM 2/10(2006.01)
HO1M 2/20 (2006.01)

(71) IMPACT AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPOtKA
7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Pruszkow
(72) CIOSEK MARCIN PAWEL; KRAS BARTEOMIEJ STEFAN;
MAKOMASKI KONRAD;
HEILIGENSTEIN JEROME JEAN, FR

(54) Sposob taczenia biegundw ogniw elektrycznych
oraz ztacze biegunéw ogniw elektrycznych

(57) Sposob faczenia i zigcze ma zastosowanie zwilaszcza do mo-
dutéw bateryjnych wykorzystywanych w systemach zasilania sa-
mochodoéw z napedem elektrycznym lub hybrydowym. Sposéb
charakteryzuje sie tym, ze pfaskie bieguny dwdch sasiednich
ogniw elektrycznych styka sie ze sobg i zaciska z jednoczesnym
ich wyginaniem pomiedzy elementami ksztattujgcymi. W powsta-
tym ztaczu bieguny (4, 5) dwdch sasiednich ogniw elektrycznych (1)



